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摘要(译)

要解决的问题：抑制点缺陷的产生。 解答：空穴传输层52的厚度被设置
为超过150nm的值，优选地为170nm或更大。 因此，当形成有机发光层
54时，灰尘混入其中，并且即使当阴极的一部分位于空穴传输层52的表
面上时，也可以防止空穴传输层52的电介质击穿。 可以抑制缺陷的发生
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